Solution for researching

Luva De Protecao (Glove Box) Com Janela De Flange Vedada A

Vacuo Por O-Ring

Numero do item: ST19

introducao

Projetada para pesquisas em atmosfera inerte
de alta pureza, esta glove box com janela de
flange vedada a vacuo por O-ring apresenta
ranhuras de vedacao usinadas em pértico
monolitico, vedacdes de elastbmero sem

emendas e uma taxa de vazamento ultrabaixa

Saiba mais

inferior a 0,0006 vol%/h para quimica avancada
de baterias e sintese de materiais.

Montagem de Baterias de
Estado Sélido

P&D de Baterias de ion-Litio

Fotovoltaicos de Perovskita

Quimica Organometdlica

Manuseio de Pés para
Manufatura Aditiva

Soldagem a Arco com Gas
Inerte

Embalagem de Dispositivos
Semicondutores

Preparacao, prensagem e encapsulamento de células de eletrdlito sdlido de

sulfeto e dxido sensiveis a umidade.

Enchimento de eletrdlito, empilhamento de células tipo bolsa (pouch cell) e
vedagéao sob parametros rigorosos de umidade e oxigénio abaixo de ppm.

Spin-coating, recozimento térmico e embalagem de médulos de pelicula

fina de perovskita de haleto organico-inorganico.

Sintese, purificagédo e armazenamento de reagentes cataliticos piroféricos,

higroscépicos e sensiveis ao ar.

Peneiramento, mistura e carregamento de pds metélicos reativos de
titanio, aluminio e superligas a base de niquel.

Soldagem hermética especializada micro-TIG e a laser de metais refratarios

e ligas de grau aeroespacial.

Montagem em grau de sala limpa e vedagao hermética de chips
optoeletronicos avangados e sensores MEMS.

Previne a degradagéao hidrolitica e a evolugdo perigosa de gases
através de contengdo com taxa de vazamento ultrabaixa.

Garante ciclagem eletroquimica consistente e elimina a
contaminag&o por umidade ambiente durante o fechamento critico
da célula.

Elimina a degradagéo de fase causada pela exposi¢éo a umidade e
oxigénio do ambiente atmosférico.

O isolamento total do ar ambiente protege complexos de metais de
transigdo instdveis e maximiza os rendimentos da reagao.

Elimina riscos de oxidacao e perigos de explosédo durante o
processamento de pos finos reativos.

Garante pogas de solda imaculadas, livres de descoloragéo,
fragilizag@o ou defeitos de incluséo de dxido.

Fornece um envelope inerte estavel e ultrasseco para evitar a
contaminagao de jungdes e a retengdo de umidade.

Parametro de Especificacdao ST19-Pro ST19-Super-Pro ST19-Super

Dimensdes da Camara Principal (C x L x

A)

Estrutura de Vedagdo da Janela de

Flange

Método de Fabricagdo do Flange da

Janela

Planicidade do Flange e Ranhura

Taxa de Vazamento da Camara

Inspegéo de Solda do Chassi

Design do Anel de Vedagéo

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Flange de Vacuo com O-Ring Monolitico

Usinagem CNC em Pértico de Placa

Espessa Espessa

< 0,1 mm/m < 0,1 mm/m
< 0,0006 vol%/h

Teste N&o Destrutivo (END)

Anel Elastomérico Integrado Sem

Emendas Emendas

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Flange de Vacuo com O-Ring Monolitico

Usinagem CNC em Pértico de Placa

< 0,0006 vol%/h
Teste N&o Destrutivo (END)

Anel Elastomérico Integrado Sem

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Flange de Vacuo com O-Ring Monolitico

Usinagem CNC em Pértico de Placa
Espessa

< 0,1 mm/m
< 0,0006 vol%/h
Teste N&o Destrutivo (END)

Anel Elastomérico Integrado Sem
Emendas
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Parametro de Especificacdao ST19-Pro ST19-Super-Pro ST19-Super

Geometria da Antecamara Grande e

Retangular (Cadmara Dupla) Retangular (Cadmara Dupla) Circular (Camara Dupla)
Pequena
Acionamento da Porta da Antecdmara Operagao Automatica da Porta Operagao Manual da Porta Operacao Manual da Porta
Montagem de Manutencéo de Liberacéo Montagem de Manutencé&o de Liberacdo Montagem de Manutencéo de Liberagao
Interface do Painel de Visualizagdo L. 9 ¢ < L. 9 < < - 9 < <
Répida Répida Répida
anelas e Portas de Equipamentos de anelas e Portas de Equipamentos de anelas e Portas de Equipamentos de
Compatibilidade de Aplicacao J . quip ) . S ) . G
Vacuo Vacuo Vacuo
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